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三维测力系统 
 

三维测力系统是美嘉图公司的专利项目，于国内首创，它有可供调节的三维机械转轴

和能够精确移动的 Luld 平台，通过此平台的精确移动来保证抓取样品的成功率，能保证精

确地定位和多方向多角度的测量样品和抓手之间的粘附力；可以做到准确测量 5nN 到 

100000nN 之间的压缩力和张力；可安装多种测量接头以应对复杂的测试环境和多样的测

试样品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、 定位平台 2、测力传感器 3、成像显微镜 4、图案化 

 

一、 Ludl 操作平台与 Z轴系统、机械手臂 

采用美国 LUDL 公司出产的移动平台，拥有高分辨率的 0.1µm 分辨率的线性编码器和

交叉滚动轴承导轨，保证了定位的精确性和稳定度。机器手的长度、Z 轴高度与传感器接

头都是可定制的，可以满足不同环境下的对不同形状样品的测量。精确的位置定位功能，

可以辅助 MetaMorph 软件对样品进行图案化操作，实现微观的样品测试。 

 

 

 

 

 

 

 

产品简介 

组成部分 

定位平台 
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二、 MAC6000平台 

MAC6000 系统是 LEP 第六代自动控制器。主要用于显微镜自动系统，该系统具有灵活

的通讯端口，并支持较大范围的马达驱动和 I/O 控制设备。系统配置比先前 LEP 控制器早

期的版本更加简化灵活。它具有卡盘式固定结构，保证操作时样品的固定。其消除了传统

设计既定的强加限制，MAC6000 控制器只能配备组件的不同组合，以满足不同的应用需

求。MetaMorph 软件实现样品的精确定位及图案化。 

 

 

 

 

 

 
MVDOC+：IMA 综合形态学分析、区域测量、图像叠加、 

电影制作、图像运算、创建演示文稿图像、背景校正、 

延时成像、外部快门的控制等； 

模拟数字转换器 ：12Bit； 

读出速度 ：18 fps； 

传输方式 ：USB2.0； 

接口 ：标准 C 口。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MetaMorph 的技术参数 
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FT-MTA02 是一个高度灵活的细观力学测试仪。在几分钟内，该仪器就可以在材料科

学、生物力测试和微纳米系统等领域进行任何机械测试和操纵任务。 

    该仪器被设计为执行高度精确的探针为基础的力位置时间测量，从而实现大量的测试

模式。典型模式包括：压缩/拉伸试验、粘附力测试、驱动力测试、偏转范围测试、距离和

地形测量。 

    该仪器可以水平测试，垂直测试或从不同的角度测试。可用于测量毫牛范围内的力。

除了机械测试，ft-mta02 还可以配备 ft-g 微格钳系列，用于微装配任务或样品制备。 

 

 

 

 

 

 

 

测力传感器技术参数：       

测量范围可达 5nN 到 10mN，其探头尺寸为 50μm×50μm×3mm，在 10Hz 时的分辨

率为 0.005μN，能同时测压缩力和张力，供电电压为 5V 的情况下，输出灵敏度能达到 50μ

N/V。测量范围超出此传感器量程时，可转接其他测力表头，方便灵活。 

注： 

    FT-S100 微力传感器：测量范围 5nN-10mN，精度±0.1%FS 

    Mark-10 M5-012：测量范围 0.1mN-0.5N，精度±0.1%FS 

    Mark-10  M5-2：测量范围 0.002N-10N，精度±0.1%FS 

 

 

 

 

 

抓取方式主要有两种：1.金属探针夹取式，只能测到两边夹的力，测不到抽取的力； 

2.少量样品固化粘连式，能测到粘附力。 

测力传感器——FT-MTA02 
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一、 数码成像系统 MVDOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成像与显微操作系统 
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二、 微操作手 MPC 365 

微操作手包括：mp-365 机械手，mpc-200 控制器，ROE-200，安装转接板，杆架，铰

接式探头的安装，4“燕尾延伸，机械手和 ROE 的连接电缆，电源线，说明书 

技术参数： 

    每步最小长度是 62.5nm，显示分辨率 µm 级，XYZ 轴最长移动距离 25mm，最大移动

速率是 5mm/s，漂移率小于 0.5µm/20hr，控制器尺寸 40cm×27.3cm×9cm，重量 3kg，ROE

尺寸 25cm×15cm×23cm，重量 1.6kg，外接电源 115/230V,50-60Hz 

通过微操作手完成 Z 方向上的精确移动。 

 

 

 

 

 

三、 显微镜 

SMZ 1270 显微镜及通用支架技术参数：SMZ1270 显微镜为放大倍数 6.3x-80x；可以更

换为 smz800N 型号，变倍系数及放大倍数与 smz1270 显微镜一致。     

通用支架：垂直移动最大距离 229mm，水平移动最大距离 272mm，聚焦区域

40mm，加载接头约 0.6kg，抗静电。分辨率 0.9µm，景深 8.6µm。 

 

显微镜 SMZ1270 
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DPN 技术的优势 

⚫ 自动快速点印 50nm 到 10um大小的图案点 

⚫ 可同时印刷几种不同的材料——“墨水”分子 

⚫ 可根据实验需求随时改变图案大小及设计 

⚫ 常温作用下点印过程不会对生物分子造成损伤 

⚫ 可使用 1-55000个“笔”尖同时工作 

⚫ 以纳米级精确度将材料点印基底上指定位置 

实现图案化——DNP 技术 
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